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A. USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

Mechanika i Budowa Maszyn

Poziom ksztatcenia

| stopien

Profil studiow

ogoblnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiow

studia stacjonarne

Specjalnosc¢

Komputerowo wspomagane technologie
laserowe i plazmowe

Jednostka prowadzgca modut
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Koordynator modutu

Dr inz. Bogustaw Grabas

Zatwierdzit:

B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku
przedmiotéw

inny

Status modutu

przedmiot obowigzkowy

Jezyk prowadzenia zajec

polski

Usytuowanie modutu w planie studiéw
- semestr

szosty

Usytuowanie realizacji przedmiotu w
roku akademickim

semestr letni

Wymagania wstepne

prowadzenia zajeé

Egzamin nie
Liczba punktow ECTS 3
Forma wykiad ¢wiczenia laboratorium projekt inne

15

w semestrze

15




EFEKTY KSZTALCENIA | METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA

Celem przedmiotu jest ogdlne zapoznanie studentow z podstawami teoretycznymi dziatania urzadzen
laserowych i plazmowych jak i praktycznymi zwigzanymi z najnowszymi rozwigzaniami

Cel . : : . . A
modutu konstrukcyjnymi obrabiarek laserowych i plazmowych wraz z elementami materiatoznawstwa.
Polsce sa one coraz szerzej stosowane w przemysle przetworczym.
Symbol ) prol\jvoe;LTzinia odniesier)ie do odniesier;ie do
efektu Efekty ksztalcenia zajoé y efettow A befektow A
(w/é/l/p/inne) lerunkowyc obszarowyc
Student zna opis zjawisk fizycznych wystepujgcych Hﬁ—wgé
W01 w ;agadmemaqh |nzyp|ersk|ch , ma ngstawovya Wyktad K_ W04 T1A W03
wiedze z fizyki laseréw, termodynamiki, optyki, T1A W07
elektrycznosci i magnetyzmu oraz budowy atomu InzA_ W02
T1A_WO01
T1A_WO03
Student ma podstawowg wiedze w zakresie zasad T1A_ W04
W_02 | projektowania czesci elementdéw rezonatora i uktadu | Wyktad K_W10 T1A_WO07
transportu wigzki laserowej oraz plazmotronu InzA_WO01
InzZA_W02
InzA_W05
Student ma podstawowg wiedze w zakresie Eﬁ—wgg
W_03 materiatéw stosowanych w konstrukcjach Wyktad K_W05 InzA W02
laserowych i plazmowych InzA W05
Student posiada podstawowg wiedze o funkcjach i T1A W04
mozliwosciach laseréw i laserowych systemow oraz KS_WO01_KwW -
W_04 - . o — T1A_WO07
plazmotronéw i plazmowych systeméw do obrdbki TLIP InzA W02
materiatow -
U o1 Student potrafi dobra¢ system laserowy lub Wyklad KS U01_KW | Ti1A _UO03
B plazmowy do planowanego zakresu obrébki Y TLiP InzA_U05
Student rozumie potrzebe i zna mozliwosci ciggtego
K 01 doskonalenia (studia Il i Il stqpnla, studia . Wyklad K_KO1 T1A_KO1
podyplomowe, kursy), co prowadzi do podnoszenia
kompetencji zawodowych, osobistych i spotecznych
Tresci ksztatcenia:
1. Tresci ksztalcenia w zakresie wyktadu
Odniesienie
Nr Tresci ksztatceni do efektow
wyktadu resci ksztaicenia ksztatcenia
dla modutu
1 Elementy fizyki plazmy w_01
2 Budowa i zasada dziatania plazmotronu W—gé
213 | Przeglad konstrukcji technologicznych systemow plazmowych W—gé
u o1
4 Budowa rezonatorow optycznych i akcja laserowa. W—gé
w_03
W_04
6 Budowa i funkcjonowanie obrabiarki laserowej w—gg
w_04
u_01
7 Materiaty stosowane w konstrukcji uktadow optycznych w—gé
W_03
W_04




A C

8 Sprawdzian koncowy w formie pisemne;.
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2. Tresci ksztatcenia w zakresie ¢wiczen

Odniesienie
N;v::;lf ¢ Tresci ksztalcenia If:z‘tjle:;g;’;
dla modutu

1 Plan zaje¢. BHP pracy z urzgdzeniami laserowymi i plazmowymi w_gé
W_03
W_04
u_o1
K_01

2 Obstuga uktadu optycznego lasera CO, i Nd:Yag. w_gé

w_03
w_04
U o1
K_01

3 Obsluga glowic do obrobek laserowych (Szkta ochronne, wymiana w—gé
soczewek, zwierciadet, pozycjonowanie wigzki laserowej). W_03
W_04
u_o1
K_01

4 Obstuga instalacji zasilania gazowego laserow COs. W—gé

w_03
w_04
u_o1
K_01

5 Obstuga uktadu chtodzenia i odciggu spalin lasera CO5. W—gé

w_03
w_04
u_o1
K_01

6/7 | Obstuga instalacji zasilania elektrycznego i gazowego plazmotrondéw W—gé

w_03
w_04
u_o1
K_01

8 Kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej w_gé
w_03
W_04
U o1
K 01

Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia

Symbol Metody sprawdzania efektéw ksztatcenia
efektu | (sposéb sprawdzenia, w tym dla umiejetnosci — odwotanie do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych, itp.)

w 01 | Kolokwium zaliczeniowe

w 02 | Kolokwium zaliczeniowe

w 03 | Kolokwium zaliczeniowe

w 04 | Kolokwium zaliczeniowe

u o1 | Kolokwium zaliczeniowe

kK o1 | Kolokwium zaliczeniowe




C. NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

. o obciazenie
Rodzaj aktywnosci studenta
1 | Udziat w wykfadach 15
2 | Udziat w ¢wiczeniach 15
3 | Udziat w laboratoriach
4 | Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 5
5 | Udziat w zajeciach projektowych
6 | Konsultacje projektowe
7 | Udziat w egzaminie
8
9 | Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela 35
akademickiego (suma)
10| Liczba punktéw ECTS, ktora student uzyskuje na zajeciach
wymagajacych bezposredniego udziatu nauczyciela akademickiego 14
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow 15
12 | Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen 15
13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiow 10
14 | Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow
15 | Wykonanie sprawozdan
15 | Przygotowanie do kolokwium koncowego z laboratorium
17 | wWykonanie projektu lub dokumentagcji
18 | Przygotowanie do egzaminu
19
20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta (Suma)40
21 | Liczba punktéw ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach samodzielnej
pracy 1,6
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
22 Sumaryczne obcigzenie pracg studenta 75
23 Punkty ECTS za modut 3
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
24 | Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakterze praktycznym 45
Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi
25 | Liczba punktow ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach zaje¢ o
charakterze praktycznym 1,8
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
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